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Abstract (en)
A tiltable permanent magnet, provided on one side of a suction body (16), is moved between an operating position and an outside position relative to
a magnetically operable stop valve by a rocker lever (56) turned about an axis (52). The magnet is closer to the stop valve at the operating position
compared to the outside position. In addition, the suction body has a suction area adjoined to a lower surface and close by the permanent magnet.
An independent claim is also included for a vacuum clamping system.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Haltevorrichtung (10) flr zu bearbeitende Werkstlicke mit einem Saugteil (16), das auf eine Auflagebasis, die
Uber ein magnetisch 6ffnenbares Absperrventil einen Unterdruck bereitstellt, aufsetzbar ist und mit einer Werkstiickauflage (90), an der
das Werkstuick fixierbar ist. Um die Haltevorrichtung (10) derart weiterzubilden, dass sie unter Aufrechterhaltung eines Unterdrucks von der
Auflagebasis geldst und an anderer Stelle wieder an der Auflagebasis festgelegt werden kann, wird erfindungsgeman vorgeschlagen, dass die
Haltevorrichtung (10) ein magnetisches oder magnetisierbares Steuerglied aufweist, das am Saugteil (16) zwischen einer Betriebsstellung und einer
AuBerbetriebsstellung hin und her bewegbar gehalten ist, wobei es in der Betriebsstellung einen geringeren Abstand zum Absperrventil aufweist als
in der AuBerbetriebsstellung. AuBBerdem wird ein Vakuumspannsystem mit einer derartigen Haltevorrichtung vorgeschlagen.
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